
















双工位全温型厌氧／微需氧工作站

AW800TG RF4P-C 

简介
AW800TGRF4P-C是一款可用千生产制

备操作的定制型厌氧／微需氧工作站；可

配备独立高温小室和低温小室， 实现培

养小室与主腔同步双温培养。 双工位系

列厌氧／微需氧工作站可根据实验需求支

持个性化定制

技术参数

囡

数字PID微处理器控制； 一键式样品转移操作；超大工作平台；前面板可拆卸； 4个操作孔

工作腔有效体积

样品容量

最大容量

主腔温度范围

温度精度

温度均一性

箱体尺寸(WxDxH)

传输仓尺寸(WxD)

800L 

800只培养皿（操作时） 

1100只培养皿（纯培养时） 

25 ~48°C 

士0.1°c

士0.5°C 

2700x780x800mm 

216x216mm, 一次性转移量：60只培养皿或各类中

小型实验器械／器具

内置多道式电源插座允许多台仪器设备同时使用

定制机型系列

型号

AW800TG 

AW800TGRF 

AW800TGRF4P 

AW800TGRF4P-C 

AW1 OOOTGRF4P-C 

描述

前面板不可拆卸， 2个操作孔， 独立传输仓， 双气运行

前面板可拆卸打开， 2个操作孔， 独立传输仓， 双气运行

前面板可拆卸打开， 4个操作孔， 独立传输仓， 双气运行

前面板可拆卸打开， 4个操作孔， 独立传输仓， 配备制冷组件， 双气运行

前面板可拆卸打开， 4个操作孔， 独立传输仓， 配备制冷组件， 双气运行
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